
  

1 de 2 
 

 

 

 
SEDES DE APLICACIÓN DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

 
Con fundamento en la Base Séptima de la Convocatoria para aspirantes a Monitoristas para 
la Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2024, aprobada y expedida por el 
Consejo General mediante el Acuerdo IEEM/CG/114/2023, el 30 de octubre de 2023, se 
publican las sedes a las cuales deberán acudir las personas aspirantes a realizar el examen 
de conocimientos. 
 
SEDE: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México 
(CECyTEM) Texcoco. Avenida Insurgentes S/N, Tequexquináhuac (Escuela 
Secundaria Técnica Industrial No.122 "Niños Héroes"), Texcoco, Estado De México. 
C.P.56246. 
 
 

Folio 
D23-0001 
D23-0002 
D23-0003 
D23-0004 
D23-0005 
D23-0006 
D23-0007 
D23-0008 
D23-0009 
D23-0010 
D23-0011 
D23-0012 
D23-0013 
D23-0014 
D23-0015 

 

Folio 
D23-0016 
D23-0017 
D23-0018 
D23-0019 
D23-0020 
D23-0021 
D23-0022 
D23-0023 
D23-0024 
D23-0025 
D23-0026 
D23-0027 
D39-0001 
D39-0002 
D39-0003 

 

Folio 
D39-0004 
D39-0005 
D39-0006 
D39-0007 
D39-0008 
D39-0009 
D39-0010 
D39-0011 
D39-0012 
D39-0013 
D39-0014 
D39-0015 
D39-0016 
D39-0017 

 

 
I M P O R T A N T E 

 
 
• El sábado 25 de noviembre de 2023, a las 10:00 horas, se aplicará el examen de 

conocimientos. 
• Deberá presentarse a la sede referida con 20 minutos de anticipación, a fin de realizar 

su registro de asistencia. 
• Podrá acreditar su identidad con alguno de los siguientes documentos, en original: 

credencial para votar, cédula profesional o pasaporte vigentes. 
• Debe presentar su comprobante de registro, en el cual aparece su número de folio, 

generado a través del Sistema de Registro de Aspirantes a Monitoristas (SIRAM). 
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• El examen de conocimientos tendrá una duración máxima de dos horas, su 
presentación es un requisito obligatorio. 

• En caso de no asistir a presentar el examen de conocimientos será dado de baja del 
proceso de selección; bajo ninguna circunstancia se podrá reprogramar la fecha de 
aplicación. 


